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摘要(译)

一种力传感器装置，包括力传感层，其中热力处理层设置在力传感层的
一侧，热处理层的导热率大于或等于200。 OLED显示装置包括OLED层
和CPU元件，其中力传感器装置设置在OLED层和CPU元件之间。热处
理层设置在力传感器装置的至少一侧和OLED显示装置的力感测层上。通
过热处理层的热分布相对均匀，从而可以有效地降低力感测层上的温度
梯度，可以降低压力检测中的温度噪声，并且可以提高压力检测的精
度。
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